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摘要(译)

本发明涉及一种有机EL显示器制造装置和方法，该装置包括：薄膜形成
装置，用于在真空或惰性气体内，对脆性基底的每个部分，在脆性基底
上形成一个正电极层、一个空穴传输层、一个有机发光层、一个电子传
输层、和一个负电极层，其中该脆性基底的每个部分将要成为一个分离
的有机EL显示器；和密封装置，用于在真空或惰性气体内，提供一个密
封元件，用于在气密条件下密封用于每个部分的在脆性基底上形成的各
个层，和划线装置，用于在该将要成为一个分离的有机EL显示器的脆性
基底的部分所对应的预定部分区域中形成脆性基底上的划线。
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